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Hauptvorträge

K 1.1 Mo 14:00–14:30 6E Laserstrahldiagnostik — •Carsten Fischer
K 1.2 Mo 14:30–15:00 6E Höchstauflösende kurzzeitphotografische Diagnostik von Laserstrahlung-

Materie Wechselwirkungsprozessen — •Manfred Hugenschmidt

K 5.1 Di 14:00–14:30 6C Bewegte Bilder auf atomarer Längen- und Zeitskala: Femtosekunden
Röntgenbeugung — •Matias Bargheer

K 6.1 Di 14:30–15:00 6E Rescheduled talk: High-Intensity Laser Ion Acceleration — •Jörg Schreiber

Hauptvorträge des fachübergreifenden Symposiums SYBE
Siehe Abschnitt SYBE für das komplette Programm des Symposiums.

SYBE 1.1 Di 10:30–11:00 6A Immedeate, Non-Physiological Responses of Mammalian Cells to Nano-
second Pulsed Electric Fields — •Jürgen F. Kolb, Jody A. White, Wolf-
gang Frey, Shaka Scarlett, Rachael Shevin, Andrei Pakhomov, Ste-
phen J. Beebe, E. Steve Buescher, Peter F. Blackmore, Ravindra P.
Joshi, Richard Nuccitelli, Karl H. Schoenbach

SYBE 1.2 Di 11:00–11:30 6A Nanosekunden-zeitaufgelöste Messung der Membranaufladung biologi-
scher Zellen in gepulsten elektrischen Feldern — •Wolfgang Frey, Tho-
mas Berghöfer, Jürgen Kolb

SYBE 1.3 Di 11:30–12:00 6A Membran-Elektroporation – Konzept und Methode für Klinische Gen-
und Krebs-Therapien — •Eberhard Neumann, Sergej Kakorin, Thors-
ten Griese, Katja Toensing, Alina Francescu, Gabriel Francescu, Uwe
Pliquett

SYBE 1.4 Di 12:00–12:30 6A Keimabtötung mit hohen gepulsten elektrischen Feldern — •C. Gusbeth,
W. Frey, H. Volkmann, S. Gupta, H-J. Bluhm

SYBE 2.1 Di 14:00–14:30 6A Technische Elektroporation von Pflanzenzellen bei großen Massen-
strömen — •Martin Sack, René Stängle, Georg Müller

SYBE 2.2 Di 14:30–15:00 6A Anwendung gepulster elektrischer Felder zur Steigerung der Wirtschaft-
lichkeit in der Lebensmittelindustrie — •Stefan Töpfl, Volker Heinz

SYBE 2.3 Di 15:00–15:30 6A Zellarrays hergestellt durch Photo-induzierte Modifikation von Polyme-
ren: Anwendung für Gen-Transfer durch reverse Transfektion und Elek-
troporation — •Johannes Heitz, Michael Olbrich, Esther Rebollar,
Christoph Romanin, Irene Frischauf, Steffen Hering, Thomas Peter-
bauer

SYBE 2.4 Di 15:30–16:00 6A Dekontamination durch Atmosphärendruckplasmen — •Klaus-Dieter
Weltmann

SYBE 3.1 Di 16:30–17:00 6A Grundlagen und Anwendungen der Plasmasterilisation — •Peter Awako-
wicz, Helmut Halfmann, Nikita Bibinov, Achim von Keudell

SYBE 3.2 Di 17:00–17:30 6A Atmosphärendruck-Plasmajets für die Behandlung von empfindlichen
Oberflächen — •V. Schulz-von der Gathen, K. Niemi, St. Reuter, H.F.
Döbele
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Hauptvorträge des fachübergreifenden Symposiums SYOH
Siehe Abschnitt SYOH für das komplette Programm des Symposiums.

SYOH 1.2 Mi 11:35–12:10 6A Beschichtung von Hochleistungsoptiken - Trends und Herausforderungen
— •Norbert Kaiser, Andreas Tünnermann, Martin Bischoff, Dieter
Gäbler, Olaf Stenzel

SYOH 1.3 Mi 12:10–12:40 6A Herausforderungen an Design, Beschichtungs- und Meßtechnik bei der
Umsetzung aktueller Anforderungen an die Dünnschichtoptik am Bei-
spiel der Fluoreszenzmikroskopie — •Uwe Schallenberg

SYOH 2.1 Mi 14:00–14:30 6A Herstellung optischer Hochleistungsschichten — •Harro Hagedorn
SYOH 2.2 Mi 14:30–15:00 6A Hochpräzise Fertigung: In situ Monitorierung und Rugate-Filter —

•Henrik Ehlers

SYOH 3.1 Mi 15:00–15:30 6A Optische Beschichtungen für Laseranwendungen — •Johannes Ebert
SYOH 3.2 Mi 15:30–16:00 6A Quality Characteristics of Laser Optics — •Kai Starke, Holger Blasch-

ke, Lars Jensen, Marco Jupé, Puja Kadkhoda, Heinrich Mädebach, Det-
lev Ristau

SYOH 3.3 Mi 16:30–17:00 6A Dispersive Spiegel für Femtosekunden-Laserquellen – Status und Trends
— •Uwe Morgner

SYOH 3.4 Mi 17:00–17:30 6A Innovatives Magnetronsputtern für die Lasertechnik — •Michael Sche-
rer

SYOH 4.1 Do 11:30–12:00 6A Optische Hochleistungsschichten für die Lithografieoptik — •Christoph
Zaczek

SYOH 4.2 Do 12:00–12:30 6A XUV Multilayer Optiken — •Torsten Feigl, Sergiy Yulin, Nicolas Be-
noit, Uwe Detlef Zeitner, Thomas Peschel, Christoph Damm, Norbert
Kaiser, Andreas Tünnermann

SYOH 5.1 Do 14:00–14:30 6A Optische Hochleistungsbeschichtungen in Excimer Lasern — •Claus
Strowitzi

SYOH 5.2 Do 14:30–15:00 6A Charakterisierung der Verlustmechanismen und der Strahlungsstabilität
UV-optischer Materialien — •Klaus Mann

SYOH 6.1 Do 15:00–15:30 6A Herstellung und Anwendungspotenziale hochwertiger optischer Funk-
tionsschichten durch Magnetron-Sputtertechnik — •Michael Vergöhl,
Bernd Szyszka, Christoph Rickers, Andreas Pflug

SYOH 6.2 Do 15:30–16:00 6A Innovative stationary and in-line sputter technologies for precision op-
tical coatings — •Peter Frach, Hagen Bartzsch, Joern-Steffen Liebig,
Joern Weber, Volker Kirchhoff

Fachsitzungen

K 1.1–1.6 Mo 14:00–16:00 6E Laserstrahldiagnostik
K 2.1–2.7 Mo 16:30–18:30 Poster A Poster I - Laseranwendungen
K 3.1–3.6 Di 11:00–12:30 6E Laseranwendungen und Lasermaterialbearbeitung
K 4 Di 12:30–13:00 6E Mitgliederversammlung
K 5.1–5.1 Di 14:00–14:30 6C Gustav-Hertz-Preis (Preisträgervortrag, gemeinsam mit MO)
K 6.1–6.2 Di 14:30–15:15 6E Kurzpulslaseranwendungen
K 7.1–7.3 Di 15:15–16:00 6E Laserstrahlwechselwirkungen
K 8.1–8.2 Di 16:30–17:00 6E Lichtquellen und Röntgenlaser
K 9.1–9.4 Mi 16:30–17:30 6E Pulsed Power - Gasdynamik
K 10.1–10.6 Mi 17:30–18:30 Poster A Poster II - Pulsed Power / Verfahren

Mitgliederversammlung des Fachverbands Kurzzeitphysik

Dienstag 12:30–13:00 6E

• Bericht

• Tagungen 2008, 2009 etc.

• Wahlen

• Sonstiges


